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EM T899 - Tecnologia de Deposicao de Filmes e Recobrimentos

Propriedades de Superficies e Interfaces, Métodos de Fisicos, Métodos Quimicos.
Processos de Obtencao de Filmes e Recobrimentos, Deposicao Fisica de Vapor (PVD),
Deposicao Quimica de Vapor (CVD), Deposicao a partir de Solucoes Quimicas, Filmes
organicos moleculares. Métodos de Caracterizagdo e Analise de Filmes e Recobrimentos.
Microscopia Otica, Eletronica, Forca Atdmica, Métodos Espectroscopicos, Testes de
Avaliacéo de Recobrimentos e Filmes, Aderéncia, Mapeamento de Espessura, Resisténcia
a Corrosdo e Desgaste. Aplicagdes de Recobrimentos.
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